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摘要(译)

本发明涉及一种用于校准超声探头的方法，所述方法包括把所述探头导
向成接收从目标反射的超声波，该目标包括一个或多个线性单元，所述
线性单元被设置成在对应的交点处与所述波束平面相交。响应于所述反
射的超声波从所述探头接收信号，并且通过响应于所述信号修改所述探
头的位置和指向的至少其中之一来对准该探头，以使得所述交点出现在
所述波束平面内的所需位置处。
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